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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о ферромагнитных компонентах

микросистемной техники, физических принципах их функционирования, базовых и специальных

технологических операциях, используемых при создании элементов и устройств микросистемной техники с

применением ферромагнитных материалов. Ставятся задачи изучения особенностей функционирования

ферромагнитных элементов для устройств микросистемной техники, выбора материалов, методам их получения с

заданными структурными и физическими свойствами на основе микро- нанотехнологий, а также изучения

методов их характеризации.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компьютерные технологии в научных исследованиях

2.1.2 Материалы и элементы спинтроники и спинволновой электроники

2.1.3 Мессбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники

2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация наноструктур

2.1.5 Научно-исследовательская  практика

2.1.6 Специальные вопросы физики магнитных явлений в конденсированных средах. Часть 2

2.1.7 Физико-химия и технология наноструктур

2.1.8 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники

2.1.9 История и методология науки и техники в области электроники

2.1.10 Методы математического моделирования

2.1.11 Основы технологии углеродных наноматериалов

2.1.12 Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур

2.1.13 Специальные вопросы физики магнитных явлений в конденсированных средах. Часть 1

2.1.14 Технологии материалов для радиопоглащения и электромагнитного экранирования

2.1.15 Физика квантоворазмерных полупроводниковых композиций

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Преддипломная практика

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Знать:

ПК-2-З1 Технический английский язык

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Знать:

ПК-1-З3 Методы физико-технологического моделирования

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Знать:

ПК-2-З1 Технический английский язык

ПК-2-З2 Основные методы диагностики микро- и наномасштабных объектов, анализа и контроля наноструктурированных

материалов и систем

ПК-2-З2 Основные методы диагностики микро- и наномасштабных объектов, анализа и контроля наноструктурированных

материалов и систем

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Знать:

ПК-1-З1 Технический английский язык

ПК-1-З2 Основы физики наноразмерных пленок

ПК-1-З2 Основы физики наноразмерных пленок
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ПК-1-З3 Методы физико-технологического моделирования

ПК-1-З1 Технический английский язык

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Уметь:

ПК-2-У1 Работать на технологическом оборудовании (выполнять все действия, которые делает оператор)

ПК-3: Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы

Уметь:

ПК-3-У1 Определять экономическую целесообразность внедрений новых технологий и процессов

ПК-3-У1 Определять экономическую целесообразность внедрений новых технологий и процессов

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Уметь:

ПК-2-У2 Анализировать воздействие сигналов (магнитных, механических)  на линейные и нелинейные процессы

намагничивания микро и нано материалов

ПК-2-У2 Анализировать воздействие сигналов (магнитных, механических)  на линейные и нелинейные процессы

намагничивания микро и нано материалов

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Уметь:

ПК-1-У1 Проводить анализ явлений ферромагнетизма в микро и наносистемах

ПК-1-У1 Проводить анализ явлений ферромагнетизма в микро и наносистемах

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Уметь:

ПК-2-У1 Работать на технологическом оборудовании (выполнять все действия, которые делает оператор)

ПК-3: Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы

Владеть:

ПК-3-В1 Разработка новых технологических процессов

ПК-3-В1 Разработка новых технологических процессов

ПК-3-В2 Обоснование экономической целесообразности их внедрения

ПК-3-В2 Обоснование экономической целесообразности их внедрения

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Владеть:

ПК-2-В1 Методами анализа линейных и нелинейных процессов намагничивания микро и нано сустем

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Владеть:

ПК-1-В1 Сведениями об основных тенденциях развития нано- и микросистемной техники,  а также о новейших

разработках наноматериалов и компонентной базы в указанных областях

ПК-1-В1 Сведениями об основных тенденциях развития нано- и микросистемной техники,  а также о новейших

разработках наноматериалов и компонентной базы в указанных областях

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Владеть:

ПК-2-В2 Навыками работы с измерительной аппаратурой, предназначенной для определения параметров и характеристик

ферромагнитных материалов и элементов нано- и микросистемной техники

ПК-2-В2 Навыками работы с измерительной аппаратурой, предназначенной для определения параметров и характеристик

ферромагнитных материалов и элементов нано- и микросистемной техники

ПК-2-В1 Методами анализа линейных и нелинейных процессов намагничивания микро и нано сустем
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